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摘要(译)

本文公开了一种用于量化由六种外部邪恶引起的皮肤变化的方法和一种使用该量化方法筛选改善皮肤状况的材料的方法。更具体
地，公开了一种测量皮肤细胞培养系统中由外部刺激引起的细胞变化的方法，其中通过细胞生化方法测量通过对培养的皮肤细胞施
加六种外部邪恶的合适刺激而获得的细胞变化程度，这样可以科学地和定量地表达现有技术中提出的六种外部邪恶的概念效应，以
及使用该测量方法筛选皮肤状况改善材料的方法。
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